
 

第 25 回日本顔学会大会(フォーラム顔学 2020) 
開催および演題募集のお知らせ 
http://www.jface.jp/forum2020/ 

 

第 25 回日本顔学会大会(フォーラム顔学 2020)は 2020 年 10 月 3 日(土)、
4 日(日)にオンライン開催として実施いたします。皆様に日頃の研究の
成果をご発表いただき、活発に学術的な議論が可能なオンラインの場を
提供できるよう、準備を進めて参ります。奮ってご参加、ご発表くださ
いますよう、ご案内申し上げます。 

 
日程 
 

2020 年 10 月 3 日(土)  4 日(日) 

大会組織 大会長 
実行委員長 
プログラム委員長 
広報委員長 

青木 義満（慶應義塾大学） 
高野 ルリ子（資生堂） 
渡邊 伸行（金沢工業大学） 
藤原 孝幸（北海道情報大学） 

 
発表申込締切 
抄録原稿締切 

6 月 26 日 (金) 
7 月  3 日 (金) 

 ※ 申込締切から原稿提出締切までの期間が 1週間と短いのでご注意ください 

 
お問い合わせ 第 25 回日本顔学会大会 (フォーラム顔学 2020)  

実行委員会事務局  
〒223-8522 神奈川県横浜市港北区日吉 3-14-1 
慶應義塾大学理工学部 青木研究室内  
forum2020@jface.jp 

 
 オンライン開催の詳細については随時Web などで周知致します  
 


